


























专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 CN102429682B 公开(公告)日 2014-10-29

申请号 CN201110254628.0 申请日 2011-08-26

[标]申请(专利权)人(译) 日本电波工业株式会社

申请(专利权)人(译) 日本电波工业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 日本电波工业株式会社

[标]发明人 那珂洋二

发明人 那珂洋二

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4461 A61B8/4281

代理人(译) 程伟
王锦阳

审查员(译) 刘珊珊

优先权 2010263863 2010-11-26 JP
2010219215 2010-09-29 JP

其他公开文献 CN102429682A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种超声波探头，在短轴摇动型超声波探头中，将沿长轴方
向排列并在超声波收发面上具有声透镜的压电元件组设置在收容于密闭
容器内的旋转保持台上，通过沿压电元件组的短轴方向将旋转保持台转
动摇动，从而将从压电元件组的超声波收发波面收发的超声波沿短轴方
向机械地进行扫描，并且在密闭容器内填充作为声媒质的液体。并且，
超声波探头的特征在于，在声透镜的表面与密闭容器的内周面之间沿长
轴方向或者短轴方向传播之后超出声透镜的范围而在密闭容器内行进的
无用超声波在密闭容器内的任一反射部位进行反射时，为了使反射后的
无用超声波不会向返回声透镜的表面与密闭容器的内周面之间的方向反
射，将反射部位的表面形状倾斜。
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